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ROZSTAW ZAWIESI UZALEZNIONA 0D PROWADZENIA
INSTALCJI' WENTYLACYJNYCH POD STROPEM
ZAGESZCZENIE NA OSIACH WG RZUTU SUFITU

SZYNA STALOWA PROWADZACA DO ZAWIESZENIA
RUCHOMYCH SCIAN EKSPQZYCYJNYCH

GNIAZDKA ELEKTRYCZNE ORAZ PRZYLACZA MEDIOW
NABUDOWANE NA SZYNIE PROWADZACEJ Z
PRZYLACZENIEM W SZYNIE, MIN. CO 2 METRY
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DESKOWANIE PIONOWE/ DESKI DEBOWE
IMPREGNOWANE, KOLOR RAL....
KLEJONE DO PLYTY 0SB

PLYTA 0SB MOCOWANA DO KONSTRUKCJI NA
BLACHOWKRETY

STALOWA KONSTRUKCJA SCIANY Z PROFILI
ZAMKNIETYCH WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
KONSTRUKCYJINEGO

KOLKA tO7YSKOWE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
KONSTRUKCYJINEGO

SZCZELINA W GORNEJ CZESCI SCIANY
ZAPEWNIAJACA PRZESUWANIE SCIANY WGLEDEM
WELASNES 0SI

ZAWIESIA EKSPOZYCYJINE WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA

ZAWIESZENIE SCIANY NA SZYNIE.

SYSTEM tO7YSKOWY. DO ODREBNEGO
OPRACOWANIA- KONSTRUKCYJNEGO

MOCOWANIE DO STROPU KONSTRUKCJI NA KOLKI
ROZPOROWE, SZCZEGOtY WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA KONSTRUKCYJNEGO

ZAWIESIA SYSTEMOWE STALOWE

ROZSTAW ZAWIESI UZALEZNIONA OD PROWADZENIA
INSTALCJI' WENTYLACYJNYCH POD STROPEM
ZAGESZCZENIE NA OSIACH WG RZUTU SUFITU

SZYNOPRZEWODY DO OSWIETLENIA EKSPOZYCJI
MODOWANE DO KONSTRUKCJI' SZYNY PROWADZACEJ

SZYNA STALOWA  PROWADZACA POD RUCHOME
SCIANY EKSPOZYCYJNE, OSTATECZNY PRZEKROJ
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA KONSTRUKCYJUNEGO

PIONOWA KONSTRUKCJA (RURA) NA ZAWIESIU
LOZYSKOWYM UMOZLIWAJACA RUCH ORAZ OBROT
SCIANY EKSPOZYCYJINEJ. SZCZEGOtOWE WYMIARY
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA KONSTRUKCYJINEGO

DESKOWANIE PIONOWE/ DESKI DEBOWE
IMPREGNOWANE, KOLOR RAL....
KLEJONE DO PLYTY 0SB

STALOWA KONSTRUKCJA SCIANY Z PROFILI
ZAMKNIETYCH WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
KONSTRUKCYJINEGO

MAUZOLEUM MARTYROLOGII WSI POLSKICH
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

LOKALIZACJA:

MICHNIOW

DZIALKI NR EW. 297,298,299,300,301,302
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-SUFIT PODWIESZANY LEKKI (PODZIAL SUGEROWANY)
IMITACJA BETONU WG PROBKI WYKONANEJ PRZEZ WYBRANEGO
WYKONAWCE

RN

\\mQ>z> ZELBETOWA STRUKTURALNA

—PODCIECIE W SCIANIE
H=3cm, GL.=2cm
PATRZ RYS. A-06-02

TYPY OSWIETLENIA:

. L1.-oprawa z kloszem opalowym,
wpuszczana w sufit podwieszany
(LIRA - Dani S 1X80W DALI DIM EVG)

L2. - downlight kwadratowy wyposazony w
dodatkowg ramke ze szklem opalowym
(LIRA-DLK 2X26W EVG)

f_.m.-oEmsmN_A_omNmaoum_oEa
(LIRA - Opet 1X35W EVG)

e. L4.-downlight z szyba transparentng
(LIRA - DL S321 2X26W EVG IP 44)

os L5, - downlight
(LIRA - DL S321 2X26W EVG IP 44)

M L. - swietlbwkowa oprawa nastropowa z rastrem
(LIRA-Karat N PAR 4X18W EVG )

E L7. - hermetyczna belka swietlowkowa
7 (LIRA - Fama Il 2X36W EVG IP 65)

g _.m..oEmSmNx_OmNmsocm_os\<3<svcmNONm:msm:%
(LIRA - Dani SW 1X80W/G5 DIM EVG)

(ARTEMIDE - Picto 1x60W/G53 M051513)

L10. - projektor montowany na szynie
(ARTEMIDE - Picto 1x60W/G53 M051513)

m\ L9. - projektor montowany na bazie
5

== L11. - oprawa typu marker light wpuszczana w podloze
(LIRA - Line Licht 1200 LED IP 67 modut 1200 mm)

=2 |12. - oprawa typu marker light wpuszczana w podloze
(LIRA - Line Licht 1200 LED IP 67 modut 600 mm)

L13 - oprawa typu up light, akcesoria: soczewka i006,
$  soczewka 0180, CTA, ASC
(WE-EF - ETC 140 - 1x150W/G12 IP67)

v@ L14 - projektor iluminacyjny montowany na szynie
ut (ARTEMIDE - Picto 1x150W/G12 2x20; 2x30)

e— L15 - projektor iluminacyjny montowany na bazie
(LIRA - Spot MN 1X35)

/\ _.a.<<m.m_n.wq_§;Na%o:_Sm
% (LIRA - Galery 24W/G IP67)

L17- projektor iluminacyjny montowany na bazie
(WE-EF - FLC240 1x150W/G12 IP66)

. L18.-oprawa z kloszem opalowym, montowana nastropowo
(REGENT - Channel 1X80W DALI DIM EVG)

AW modut awayjny 2 godzinny

== E1-oprawa ewakuacyjna

UWAGI :

GENERALNY PROJEKTANT:
TR NIZIO DESIGN INTERNATIONAL
MIROSLAW NIZIO
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f ~SCIANA 7ELBETOWA STRUKTUR NIE GLOWNE WPUSZCZANE W SCIANE ZELBETOWA
PRZEZ WYBRANEGO . REGENT — CHANNEL 1x80W/G5 L=1477mm — opfawa 7
opalowyr, |[LUB FODOBNE
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1. UWAGI OGOLNE ZNAJDUJA SIE NA RYSUNKU
A-00-01,

2. W POMIESZCZENIACH ZE SCIANAMI | DACHEM
WYKONANYM Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
POZIOMY STANU WYKONCZONWGO POKRYWAJA SIE
Z POZIOMAMI KONSTRUKCJI, WYMIAROWANIE
POZIOMOW PRZYJETO JAK DLA KONSTRUKCJI,

3. ZESTAWIENIE TYPOW SCIAN ZNAJDUJE SIE NA
RYSUNKU A-05-01,

4. ZESTAWIENIE TYPOW POSADZEK ZNAJDUJE SIE NA
RYSUNKU A-05-02A, A-05-02B,

5. ZESTAWIENIE DRZWI ZNAJDUJE SIE NA RYSUNKU
A-05-07,

6. DETALE SCIAN ZNAJDUJA SIE NA RYSUNKU A-06-02,

7. DETALE POSADZEK ZNAJDUJA SIE NA RYSUNKU
A-06-03,

8. DETALE SUFITOW PODWIESZNYCH ZNAJDUJA SIE
NA RYSUNKU A-06-04,

9. DETALE NIE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH SA PODOBNE DO
OPRACOWANYCH.

AUTOR:: PODPIS:

arch. MIROSLAW NIZIO

PROJEKTANT::

arch. BARTLOMIEJ TERLIKOWSKI MA/085/04

SPRAWDZAJACY:

arch. RAFAL SIERACZYNSKI WA 027-04

OPRACOWANIE: :

arch. LtUKASZ BONIEWSKI, arch. ANNA DERACH,

arch. AGATA KOLWAS, arch. SEBASTIAN KUCHARUK,

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TRESC RYSUNKU:

ROWINIECIA SCIAN SALI EKSPOZYCYNEJ , I/ B/ 05
DETAL: RUCHOMA SCIANA EKSPOZYCYJNA skala 1:25

SKALA: DATA.
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